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摘要(译)

提供了一种允许沉积材料被精确地沉积在基底的目标部位上的用于沉积
装置的基底移动单元。该基底移动单元包括具有基底可被固定在其上的
第一表面的静电卡盘和被设置在静电卡盘的第二表面上的磁力施加单
元。还提出了包括该基底移动单元的沉积装置、制造有机发光显示装置
的方法和通过使用该方法制造的有机发光显示装置。
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